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CO2 포집용 고분자 브러쉬형 건식흡수제 개발  
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건식 이산화탄소 회수공정은 습식공정에 비해 상대적으로 공정 부피가 작고 온도조절이 용

이하며, 대량의 물이 필요하지 않아 경제적 이점이 있다. 이것을 바탕으로 이산화탄소 흡착

성을 극대화하고 내구성이 뛰어난 고분자 건식 흡수제를 개발하기 위해서 고비표면 입자표

면에 개시제를 합성한 후 아민 함유 단량체를 표면중합시킨 고분자 브러쉬를 제조하여 건식 

이산화탄소 회수공정에 최적화된 건식흡수제를 개발하고자 한다.  


